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摘要 

 在這次蘇州行，我、我同學以及我們的導師，參加了這次四天三夜的國際會議，除

了參加各種大小的演講，也有上場報告我們自己的研究結果；此外，這種研討會，也可

以增進自己的外語能力以及表達能力。 

 此次研討會為第八届 IEEE 國際會議微米/纳米工程和分子系统（NEMS），是在大陸

蘇州舉行的 IEEE NEMS 的會議。本次會議是在微奈米的領域中，聚集了世界各地的學

者以及研究人員，並帶來最新的研究結果，而這次會議收到超過 500 篇的文章，且超過

30 個國家投稿，而在這三天的會議，舉辦了 3 場 Plenary Speech、12 場 keynote speech、

33 場的 invited speech、100 個 oral presentation 以及 203 個 posters，並邀請了 10 家廠商

來展示其新產品。 
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目的 

    本次參加國際會議(IEEE NEMS)目的，是為了驗證本研究是被全世界可認同的，而

本研究室發表了兩篇研究成果，因本實驗室在微機電製程尚有研究，其一是壓電致動器

的設計，藉此參加了這次研討會(IEEE-NEMS)；此外，參加此次研討會是為能了提升本

人語文能力、了解並研究各國不同領域的技術與知識以及與各國人士互相交流意見。 

過程 

四月七日 

 這次研討會，出發是搭乘早上 8 點有小港飛往香港在從香港轉到上海浦東的港龍航

空，而到上海的時間為下午 1 點半，而為了趕去蘇州，我們搭乘地鐵到上海虹橋，時間

約為 80 分鐘，再從虹橋火車站搭高鐵到蘇州火車站，再從火車站搭計程車抵達獨墅湖

是尊飯店(研討會會場)，到達時間為 6 點左右，在報到後參加會議的茶會，大致了解場

地位置後，因隔天要報告，就先休息了。 

四月八日 

 早上 8 點 30 先參加了開幕典禮，並參加了 3 位資深學者的演講報告，第一場是 Dr. 

Jing Cheng，題目為 Translational Medicine: Microarrays, Microfluidics and Mobile Labs，其內

容主要是介紹微流體晶片發展與應用，並將微流體晶片應用於生醫檢測與防治上；第二

場是 Martin Wegener & Nicholas Xuanlai Fang 輪流上場，題目為:Diffraction-unlimited 

three-dimensional optical lithography& :Folding Light with Photonic Metamaterials: Controllable 

Photon Trapping, Extraction and Optofluidic assembly，其中 Martin Wegener 開發了一種新型

的光導材料，具有良好的光學特性，可運用於光流體自組上；Nicholas Xuanlai Fang 則是

探討原子力顯微鏡，第三場則是由 Gulbert C. Walker& Wan- Lin Guo 演講題目分別為

Novel Developments based on Atomic Force Microscopy 以及 Advances and Challenges in 

Graphene Based Devices，而這五位作者分別輪番上陣，與台下聽眾分享他們的研究，也

讓我知道許多相關於微機電的資訊。而下午則是 oral 的場次，我是被排在 M2 廳的第三

場，報告題目為 Microelectroforming of a Nickel Nozzle Plate Featured with Anti-stiction for 
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Piezoelectric Atomizer，內容主要是提到，壓電霧化器之孔片作結構上的設計，而我們利

用微電鑄之技術成功的製作出孔徑為 30µm 的鎳孔片，將其與環形壓電片黏著成壓電致

動器，且利用壓克力板與壓電致動器封裝成壓電霧化器；此外，還使用 CCD 拍攝噴霧

且分析霧化時，孔片上液滴的情形，並將霧化器運用於空間降溫之用途；而進入 Q&A

的時間，台下的人問到霧化器可運用在何處，而我回答出，本霧化器可使用於小空間冷

卻，亦可使用於要霧入器等。 

四月九日 

 早上參加了 D. Albert("Al")P. Pisano，題目為 Harsh Environment MEMS of Energy & 

Power Applications : Single-chip, Self-chip, Self-powered, Wireless Sensor Systems，其內容大

致上在研究將碳化矽和氮化鋁來製作無限感測器，而這項技術能再持續開發，在未來具

有很好的願景。而這天是同實驗室的黃相弼在 E3 廳的第二場次，他所報告的題目為

Formation and Release of Micro Objects Self-assembled From Photocurable Liquid by Molding 

and Inkjet Printing，其研究內容是使用材料噴印機做自組元件，使先先使用黃光微影製

程於矽晶圓上製作母模，再使用 PDMS 將其翻出成模具後，使用材料噴印機，將 UV 材

料(NOA-89)噴印至 PDMS 模具上，最後利用 UV 燈將其固化，再將 UV 材料剝離成為小

零件。結束完 oral 後，隨即參加晚上的晚宴活動，主辦單位請來舞蹈表演、魔術表演…

等等活動，並在當天晚宴公布下次 IEEE 研討會時間與地點。 

四月十日 

 報告的最後一天，因買不到回程的機票，在上海多待了一天，隔天才搭乘四點半的

飛機回小港，結束了這次研討會的行程。 

心得與建議事項 

 參加這次的研討會，讓我學習及充實了與我的研究領域相關的知識，此外也在讓我

見識到上海蘇州的歷史文化古蹟以及當地美食。此外，建議每位同學能在這類型的國際

性研討會能多多參與，並與各國學者交流，可體驗到不同的文化與知識。另外十分感謝

本校的師資與良好的器材，能讓我完成這項研究報告，以便於我參加國際性研討會，還
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有十分感謝陳錦泰教授，在老師的幫助下讓我完成報告。
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活動照片 

   

               圖一、會場註冊處            圖二、IEEE NEMS 研討會 

  

         圖三、IEEE NEMS 會議地點      圖四 IEEE NEMS 會議中心 

  

圖五、開幕會場與學者報告(1)     圖五、開幕會場與學者報告(2) 
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            圖七、發表現場情況               圖八、研討會茶會 

  

            圖九、晚演-舞蹈表演              圖十、晚宴會場 
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附錄 

攜回資料名稱及內容 

大會手冊 

2013 IEEE-NEMS 論文全集 

大會議程 
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